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Urzadzenie do nanoszenia powlok na wyprowadzenia,
zwlaszcza elementdw elektronicznych

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do nanoszenia powlok na wyprowadzenia, zwlaszcza
elementéw elektronicznych, ktére moze znaleZé zastosowanie do uzdatniania elementow elektroni-
cznych przez powtérne pocynowanie wyprowadzen lub przy nanoszeniu powlok lakierniczych,
klejow itp.

Znane sg urzadzenia przeznaczone do uzdatniania wyprowadzen mi¢dzy innymi firmy angiel-
skiej Hollis sktadajace si¢ z transportera obrotowego zaopatrzonego w kilka uchwytéw rozmie-
szczonych na obwodzie i sterowanych mechanizmem z¢batkowo-krzywkowym. Element
elektroniczny zostaje rgcznie zamocowany w takim uchwycie, a nast¢pnie wraz z nim przemieszcza
si¢ nad zespotami topnikujacymi i cynujagcymi.

Wada powyzszego rozwigzania jest skomplikowana konstrukcja zwlaszcza transportera, duze
gabaryty a takze bardzo ograniczona wydajno$¢ wynikajaca z matej ilosci uchwyté6w i ograniczonej
mozliwosci operatora wkladajacego elementy elektroniczne. Znane jest tez urzadzenie do uzdatnia-
nia wyprowadzen firmy ,UNIMA“ typ AC-R-062 w ktérym do przemieszczania elementow
elektronicznych wykorzystuje si¢ transporter tancuchowy. Elementy elektroniczne umieszcza sigw
specjalnych uchwytach umieszczonych na obwodzie taficucha i wraz z nim przemieszcza si¢ nad
zespotami topnikowania i cynowania.

Wada tego rozwigzania jest ograniczona wydajno$¢ spowodowana duzymi gabarytami i
konstrukcja wymagajaca zachowania okreslonych odlegtosci migdzy uchwytami, a takze konie-
czno$¢ stosowania podwojnych zespotéw topnikowania i cynowania. Urzadzenie wedlug wyna-
lazku zawiera podajnik wibracyjny z bieznig, u wylotu ktdrej usytuowana jest prowadnica
wykonana z rury prostej lub falistej o przekroju kotowym pod ktdra umieszczony jest zespot
topnikujacy i zespdt cynujacy, przy czym w prowadnicy wykonana jest co najmniej jedna szczelina
prowadzaca, ktorej szerokos¢ jest wigksza od $rednicy wyprowadzen elementow elektronicznych a
wewnatrz prowadnicy umieszczona jest luzno spr¢zyna o $rednicy wewngtrznej wigkszej od diu-
gosci korpusu elementu elektronicznego, zblokowana co najmniej jednym koncem z walem uktadu
napgdowego, ktorej odlegtodci migdzy kolejnymi zwojami sg wigksze od $rednicy wyprowadzen
elementéw elektronicznych.
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Prosta konstrukcja urzadzenia wedlug wynalazku zapewnia duzg niezawodno$¢ dziatania,
zwlaszcza ze jedynym ruchomym elementem urzadzenia jest obracana spr¢zyna,a rolg prowadnicy
moze spetniaé rozcigta rura. Zaleta urzadzenia jest tez duza wydajno$é ze wzglgdu na mozliwos¢
uzyskiwania minimalnych odlegtoéci migdzy elementami elektronicznymi, ktére warunkuje tylko
$rednica korpusu elementu elektronicznego. Konstrukcja urzadzenia umozliwia tez latwy sposob
automatyzacji podawania elementow elektronicznych, a takze zapewnia uniwersalno$¢ z powodu
przyjecia Srednicy sprezyny wigkszej od dlugosci najwigkszego stosowanego korpusu elementu
elektronicznego, a tym samym mozliwo$¢ stosowania jednego urzadzenia do wszystkich ogélnie
stosowanych typéw elementdéw elektronicznych.

Urzadzenie wedtug wynalazku przedstawione jest w przykladzie wykonania na rysunku na
ktorym fig. 1 przedstawia urzadzenie wedtug wynalazku w ujgciu schematycznym, fig. 2 — przekréj
wzdtuz linii A-A zfig. 1. Urzadzenie wedlug wynalazku zawiera podajnik wibracyjny 2 zbieznig 3,
u wylotu ktorej usytuowana jest prowadnica § w ksztalcie rury falistej o przekroju kotowym. Pod
prowadnica § umieszczona jest wanna 6 z topnikiem i wanna 7 z roztopionym lutowiem. W
prowadnicy 8, ktorej odcinek znajdujacy si¢ ponizej wylotu biezni 3 jest otwarty, wykonane sg
odpowiednio wyprofilowane dwie szczeliny 9, ktérych szerokosci sa wigksze od szerokoéci wypro-
wadzen 10 element6w elektronicznych 4. Wewnatrz prowadnicy § umieszczona jest luzno sprezyna
8 o srednicy wewngtrznej wigkszej od diugosci korpusdw elementéw elektronicznych 4, zbloko-
wana jednym koncem z watem silnika 1. Odlegtoéci migdzy kolejnymi zwojami spr¢zyny 8 sa
wigksze od Srednicy wyprowadzen 10 elementéw elektronicznych 4 przy czym odleglo$¢ miedzy
dwoma pierwszymi zwojami spr¢zyny 8 usytuowanymi ponizej biezni 3 podajnika 2 jest wi¢ksza od
$rednicy korpusu elementu elektronicznego 4.

Dzialanie urzadzenia wedlug wynalazku jest nastgpujace: po biezni 3 podajnika wibracyjnego
2 przemieszczaja si¢ elementy elektroniczne 4 w kierunku wylotu biezni 3. U wylotu biezni 3
element elektroniczny 4 wpada migdzy pierwsze zwoje spr¢zyny 8 umieszczone w otwartym
odcinku prowadnicy §. Element elektroniczny 4 po wpadnigciu migdzy zwoje sprgzyny 8, opiera sig
wyprowadzeniem lub w przypadku dwéch wyprowadzen, wyprowadzeniami 10, o krawedzie
otwartego odcinka prowadnicy §. Spr¢zyna 8, w czasie pracy urzadzenia, jest w sposdb ciagly
obracana silnikiem 1, powodujac przesuwanie si¢ elementu elektronicznego 4 w prowadnicy § nad
wanng z topnikiem 6 i nad wanng zcyna 7 az do konica prowadnicy § gdzie element elektroniczny 4
wypada ze spr¢zyny 8 i wpada do pojemnika 11. Element elektroniczny 4 przesuwany jest w
prowadnicy § przez obracang silnikiem 1 spr¢zyng 8, natomiast potozenie elementu elektroni-
cznego 4 w sprezynie 8 okresla szczelina lub szczeliny 9 wykonane w prowadnicy § w ktérych
przesuwaja si¢ wyprowadzenia 10 elementu 4.

W czasie przesuwania si¢ elementu elektronicznego 4 w prowadnicy § wyprowadzenie lub
wyprowadzenia 10 elementu elektronicznego 4 przesuwaja si¢ w szczelinach 9, kt6rych ksztatt
zapewnia obracanie si¢ elementu elektronicznego 4 nad wanng z topnikiem 6 dla oczyszczenia
Jjednego i drugiego wyprowadzenia 10 elementu elektronicznego 4iréwniez obracanie si¢ elementu
4 w czasie przesuwania si¢ jego nad wannga 7 z roztopiong cyna, dla ocynowania jednego i drugiego
wyprowadzenia 10 elementu elektronicznego 4, natomiast wejscie i wyjscie wyprowadzen elemen-
tow elektronicznych z lutowia realizowane jest przez faliste uksztaltowanie odcinka prowadnicy
rurowej § umieszczonego w sasiedztwie z wanna 7 z lutowiem cynowym.

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do nanoszenia powlok na wyprowadzenia, zwlaszcza element6w elektronicznych,
zawierajace podajnik wibracyjny zbieznia, u wylotu ktérej usytuowana jest prowadnica w ksztalcie
rury prostej lub falistej o przekroju kolowym pod kt6ra umieszczony jest zespdt topnikujacy i
zespol cynujacy, znamienne tym, ze w prowadnicy (5) wykonana jest co najmniej jedna szczelina
prowadzaca (9), ktorej szeroko$¢ jest wigksza od §rednicy wyprowadzen (10) elementéw elektroni-
cznych (4) a wewnatrz prowadnicy (5) umieszczona jest luzno sprgzyna (8) o $rednicy wewngtrznej
wigkszej od dlugosci korpuséw elementdw elektronicznych (4), zblokowana co najmniej jednym
swym koricem z watem uk}adu napedowego (1), ktérej odlegtoéci migdzy kolejnymi zwojami sa
wigksze od Srednicy wyprowadzen (10) elementéw elektronicznych (4).
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